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Ciagly sposob usuwania wydzielajacego sie gazu z powierzchni
dyfuzyjnej wzorca stezen
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Przediniotem wynalazku jest ciggly sposéb usu-
wania nadwyzek gazu wydzielajgcego sie z powierz-
chni dyfuzyjnej wzorca stezen rejestratora stezen
gazow zanieczyszczajgcych powietrze atmosferyczne,
takich jak SO, NO, NO,, HyS, O

Praca rejestratora przebiega w trzech zasadniczych
cyklach: cykl kalibracji ,cykl zerowania i cykl pra-
cy. Na przyklad raz ma dobe, w ciggu pét godziny
rastepuje zerowanie i kalibracja rejestratora stezen.
W czasie kalibracji powietrze absolutnie czyste,
oplywajgc dysze butli wzorcowej, porywa $cisle
okreslong iloéé¢ dyfundujgcego gazu. Jest to poziom
odniesienia, wzgledem ktérego szacuje sie dobowe
wahania stezenia gazu 'w punkcie p‘omiarov(rym.
Podczas zerowania i pomiaru nie korzysta sie z butli
wzorcowej. W tym jednak czasie dysza butli nie
moze by¢ szczelnie zamknieta, bowiem dyfundujacy
ciggle gaz zbieralby sie wokol dyszy butli wzorcowe]j
w niekontrolowanych ilo$ciach. Z tego wzgledu
dysza butli wzorcowej musi byé stale odmuchiwana.

W znanych rozwigzaniach usuwanie nadwyzek
gazu dyfundujgcego z dyszy dyfuzyjnej wzorcowej,
ktéra jest przykryta gumg silikonows, odbywa sie
przez przedmuchiwanie powietrzem podawanym
przez specjalng pompe pracujgcg nieustannie pod-
czas pomiaru i zerowania rejestratora.

Istota sposobu usuwania wydzielajgcego sig gazu
z powierzchni dyfuzyjnej wzorca stezen polega na
oczyszczaniu pobranego w cyklu pomiarowym robo-
czego strumienia powietrza atmosferycznego, a na-
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2
stepnie poddaniu go pomiarowi zawarto$ci szkodli-
wego gazu w komorze kulometrycznej, po czym
skierowaniu go do wzorca stezenn gdzie po obmyciu
powierzchni dyfuzyjnej strumien roboczy zostaje
cdprowadzany rurkg wylotowg do atmosfery.

Fig. 1a prze‘ds‘tawi'a schematycznie obieg powietrza
w cyklu kalibracji, a fig. 1b obieg powietrza w cyklu
zerowania i cyklu pomiarowym. W cyklu kalibracji
powietrze atmosferyczne jest doprowadzane rurkg 1
do filtrow 2 i 3. Calkowicie oczyszczone od wszel-
kich zanieczyszczenn powietrze jest skierowane do
powierzchni dyfuzyjnej 4 wzorca stezen gazow 3.

Po pobraniu $cisle okreS§lonej iloSci gazu powietrze

dochodzi do komory kulometrycznej 6 i po dokona-
niu pomiaru jest wydalane rurka 7 do atmosfery. W
cyklu pomiarowym .i zerowania powietrze atmosfe-
ryczne dostarczone rurkg 1 wstepnie oczyszczone od
zanieczyszczenn mechanicznych jak pyty, kurz w fil-
trze 8 jest skierowane do komory kulometrycznej 6.
Po dokonaniu pomiaru zawarto$ci szkodliwego
gazu, powietrze po wyjsciu z komory kulometrycznej
6 jest doprowadzane do wzorca stezen 5, w ktérym
obmywa powierzchnie dyfuzyjng 4 i rurkg 7 jest
kierowane do atmosfery.

Sposéb wedlug wynalazku zapewnia ciggle i nie-

zawodne usuwanie wydzielajgcego sie gazu z po-
wierzchni dyfuzyjnej wzorca stezen powietrzem wy-

dobywajacym sie z ukladu pomiarowego. Dodatkowo

sposéb wedlug wynalazku wykorzystuje istniejace
w konstrukeji rejestratora stezen urzgdzenia, a mia-
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nowicie pompy, filtry itp. pracujace podczas cyklow
pomiaru, zerowania i Kalibracji, upraszczajagc tym
samym konstrukcje ukladu przez wyeliminowanie
specjalnej pompy.

Zastrzezenie patentowe

Ciagly sposéb usuwania wydzielajgcego sie gazu
z powierzchni dyfuzyjnej wzorca stezen polegajacy
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na przedmuchiwaniu nadwyzek gazu dyfundujgcego,
strumieniem powietrza, znamienny tym, ze powie-
trze atmosferyczne pobierane w cyklu pomiarowym
zostaje oczyszczane z zanieczyszczen mechanicznych,
a nastepnie poddane pomiarowi zawartosci szkodli-
wego gazu w komorze kulometrycznej, po czym
oplywa powierzchnie dyfuzyjng wzorca stezen a na-
stepnie zostaje odprowadzone do atmosfery.
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